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Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot ksztatcenia ogéinego

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zajeé Polski
studia stacjonarne Semestr Il

Usytuowanie w planie
studiow - semestr

studia niestacjonarne | Semestr Il

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE
Liczba punktéw ECTS 1
Forma prowadzenia zajeé¢ wyktad éwiczenia Iak;:)urr?]to- projekt inne
studia 15
Liczba godzin | stacjonarne:
w semestrze | studia 9

niestacjonarne:
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Kielce University of Technology

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice
Swietokrzyskiej do potrzeb wspéiczesnej gospodarki” WM:M
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do
Efekty ksztatcenia efektow
kierunkowych

Symbol

Kategoria ofektu

Zna zasady ochrony autorsko-prawnej i patentowe;.
Rozumie znaczenie tych systeméw ochrony dla wspot-
czesnej gospodarki opartej na wiedzy. Ma wiedze nt.
zrodet i struktury prawa autorskiego i patentowego. Po-
trafi zdefiniowaé podstawowe pojecia i instytucje prawne
Wiedza wo1 i dokona¢ interpretacji podstawowych norm prawnych z TIL2 W17
zakresu ochrony autorsko-prawnej i patentowej. Umie
stosowac przepisy prawa autorskiego oraz prawa wia-
snosci przemystowej w typowych stanach faktycznych,
zwlaszcza w sytuacjach zwigzanych z funkcjonowaniem
podmiotéw gospodarczych.

Systematycznie, na podstawie dokumentacji patentowej
i literatury technicznej jest gotow do $ledzenia rozwoju
interesujgcych go dziedzin techniki. Jest gotéw do stu-

K01 . . L . . TIL2_KO1
diowania opiséw patentowych, literatury zwigzanego z
prawami wtasnosci intelektualnej oraz orzecznictwa sa-
Kompetencje dowe z tego zakresu.
spoteczne - o : . TIL2_KO03
K02 Ma swiadomos$¢ znaczenia pracy zespotowej. TIL2 K04
Ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za korzystanie z
KO3 cudzych rozwigzan technicznych, utworéw i baz danych. TIL2_KO5

Ma $swiadomo$¢ waznosci profesjonalnego postepowa-
nia oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma

. Tresci programowe
zajec

Pojecie prawa wiasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym

Modele ochrony débr intelektualnych; ochrona autorsko-prawna a ochrona patentowa
— roznice. Ochrona praw autorskich: tres¢ i zakres praw autorskich; dozwolony uzytek
chronionych utworéw; odpowiedzialnos¢ cywilna i karna z tytutu naruszenia praw
autorskich. Ochrona programoéw komputerowych; licencje na korzystanie z progra-
wyktad mow komputerowych i inne umowy autorsko-prawne; plagiat. Ochrona rozwigzan o
charakterze technicznym tj. wynalazkow i wzoréw uzytkowych: przestanki zdolnosci
patentowej i ochronnej; tres¢ patentu i tres¢ prawa ochronnego na wzér uzytkowy;
ustanie ochrony. Urzedy i organizacje ds. ochrony patentowej; tryb ubiegania sie o
ochrone patentowg w Pl i UE; tryb postepowania z wynalazkami tajnymi .

Znani wynalazcy i wynalazki w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc )
efektu Egi?:;/m Egsze?r:; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
W01 X
uol X X
= : i jekt ,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice
Politechnika Swigtokrzyska Projekt , Dostos " _ _ Wydziat Mechatroniki
ﬁ Kielce Universilygm Technology Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki” WMIiBM | ; B):Jdowy Maszyn
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uo2 X X
uo3 X X
K01 X X
K02 X X
K03 X X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma

., Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec

Kolokwium semestralne (co najmniej 50% pkt.); rozwigzanie
wykfad zaliczenie z oceng okreslonego problemu prawnego (kazusa); przygotowanie i
przedstawienie prezentacji multimedialnej

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Obciazenie studenta ngzita
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjL|plswicjL|pP|s h
’ studiow 15 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale 17 11 h

nauczyciela akademickiego

Liczba punktéw ECTS, ktorg student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 0,7 0,4 ECTS
nauczyciela akademickiego

Liczba godzin samodzielnej pracy

5. studenta 8 14 h
Liczba punktéw ECTS, ktérag student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,3 0,6 ECTS
pracy

7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami 0 0 h

o charakterze praktycznym

Liczba punktéw ECTS, ktéorg student
8. | uzyskuje w ramach zajeé¢ o charak- 0,0 0,0 ECTS
terze praktycznym

Sumaryczne obciazenie praca stu-

9. denta 25 25 h
10, Punkty ECTS za n.'nodu.t N 1 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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